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ار کوچك است و آن را در يبس يهادستگاه ي، فناورهاي ميكروالكترومكانيكفناوري سيستم

در  ين فناوريآورد. اگرچه ايدرم نانو يو فناور يكينانوالكترومكان يهاستمياس نانو به سيمق

شود، اما حاصل تلفيق اجزاي مكانيكي، حسگرها، يم يحال حاضر به روش آزمون و خطا طراح

هاي کمك فناوري ساخت تراشهكون بهها و قطعات الكترونيكي روي يك لاية سيليمحرك

ها ين فناوريتريادياز بن يكي کمكبههاي ميكروالكترومكانيكي د سيستميميكروني است. تول

است.  ينكاريماشكرويم ين فناوريترشرفتهيپ يكونيليس ينكاريماشكرويشود. ميانجام م

نيكي و الكترونيكي در هاي مكاامروزه در کشورهاي پيشرفتة جهان، توسعة تلفيقي سيستم

کاهش مهم علمي موجب افزايش سرعت و  حوزةابعاد بسيار کوچك مورد نظر است؛ زيرا اين 

هاي ميكروالكترومكانيكي در صنعت خواهد شد. فناوري سيستم مختلف يهاحجم در بخش

و  توليد انواع تراشهخودروسازي، موشكي، عت و اثرگذار جهان از جمله صن گوناگونصنايع 

 يهادستگاه يبرخ يسازيعلاوه بر تجار نظامي کاربرد بسيار زيادي دارد.ع يصنا

م و يها، مفاهسنجكروشتابيم مانند هستند يکمتر يكپارچگي يميكروالكترومكانيكي، که دارا

 يهانهيدر زم ييهاکاربرد يده برايچيهاي ميكروالكترومكانيكي پشتر سيستميب يريپذامكان

از ابعاد  ين مقاله به برخيك ارائه شده است. در ايم و اپتيسيب يهامستيس همچونمتنوع 

 ن بخش از صنعت اشاره شده است.يگوناگون ا
 

 

 ينكاريكروماشيحسگر، محرك، م ميكروالكترومكانيكي، سيستم 
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